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30 yili askin bir stredir optek, dinya
geneline yayllmis sistemlerde isikla
olan degisim etkileri temelinde proses
sivilarinin élgtilmesi konusunda faaliyet
gosteriyor. 100U askin kalifiye uzmana
sahip bir aile sirketi olarak ekibimiz,
dlnya genelinde en iyi Uran kalitesini
ve uzman danismanlik ve servis
hizmetlerini garanti ediyor.

Oz glivenimiz, diinya genelindeki
30.000'i askin sistemden elde ettigimiz
deneyimi ve bilgiyi temel aliyor. YUksek
kaliteli materyallerimiz; agresiv ortam-
lar, yiksek sicakliklar ve ylksek basing
uygulamalari dahil olmak tzere en

zor proses kosullarinda bile sorunsuz
sekilde calisir. Proses Grinu ile temas
halinde olan malzemelerde yuksek
kalite, en ince ayrintisina kadar

disunllmus tasarim ve safir optik
pencere sayesinde iyi bir temizlenebilme
Ozelligi garanti edilmistir.

Global anlamda faaliyet gosteren
sirketler grubu olarak cihazlarimiz sizin
de dilinizi "konusur" ve tim proses
ortamlarinda (6rn. PROFIBUS®,
FOUNDATION Fieldbus™) kolayca kurula-
bilir ve kullanilabilir. Yenilikci tasarim ve
Ustln teknoloji, yigilma olmayan bir sifir
noktasina ve 6lciim degerlerinin global
anlamda karsilastirilabilirligi icin ylksek
bir tekrarlanabilirlige olanak saglar.
Saglam, moddler bir genel konsept,
kalibrasyon ve hat Ustl dogrulama
ozellikleri, uzun sureli performans
saglayarak en dls(k isletme giderleri
elde edilmesini garanti eder.

Verdigimiz destek, 6rn. teknik
danismanlik ve destek, kisa sUre icinde
teslim edilebilen yedek parcalar
(SpeedParts) ve hizli bir onarim servisi
(SwapRepair) sayesinde en uzun sureli
musteri memnuniyetini garanti eder.

Uluslararasi (ISO 9001) ve sanayiye 6zel
(FM/ATEX onay1) kurumsal standartlarla
uyumluluk, optek Urtnleriyle elde edilebi-
len bir 6zelliktir.

Proseslerin denetlendigi her yerde,
"optek" ismi en ylksek kalitede Urunler
ve destekle esanlamlidir.

optek hat lizeri kontrol
ile proseslerinizi optimize edin.
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Control 4000 ve Control 8000,
mikroislemci tabanli ve yiiksek
kapasiteli analizorledir.

Gelismis moddler tasarimlari, cok sayida
sensor yardimiyla hassas bir proses
denetimi ve kontrolline olanak saglar.
Kullanici dostu yazilim kolayca
yapilandirilabilir ve Alimanca, ingilizoe,
Fransizca, Flamanca, ispanyolca, Rusca
ve Portekizce mena dillerinde kullanima
sunulmustur. Yaziim, ayarlanabilir sinyal
sOnUmleme gibi fonksiyonlar icerir.

16 linearizasyon tablosu ve genis
kapsamli hesaplama olanaklari. Hassas
bir proses denetimi saglamak icin, 6lgiim
degerleri birden cok cikis izerinden
gercek zamanli olarak aktarilir.

Entegre veri kayit sistemi ile, kalite
guvenligi ve sistem kontroll icin
kullanilan énemli proses olaylar
kaydedilir.

Bu veriler bir RS-232 arabirimi Gzerinden
kolayca bir bilgisayara (USB) aktarilabilir.

C4000 - Fotometrik analizor
C4000 ile mor o6tesi (UV), gorullr (VIS)
ve yakin kizil 6tesi (NIR) bolgedeki
absorpsiyon ve ayni zamanda isik Kirilimi
Olculebilir.

Grafik ekran Uizerinde; absorbsiyon,
gecirgenlik ve konsantrasyon gercek
zamanli olarak ve CU, OP, % Tr., ppm
(DE), EBC, FTU, g/gibi uygulamaya ¢zel
bir birimde goriintiilenebilir. Olglim
degerleri, acik metin, cubuk gosterge
veya trend gostergesi olarak gosterilebi-
lir. Fabrika sifir noktasi ayari, i1sik kirilm
sensorlerinin ézel bir niteligidir. Shift ve

C4000/C8000 - Analizor

B

Faktor fonksiyonu Gzerinden manuel,
ikincil bir kullanici sifir noktasi ayarlama
olanag mevcuttur. Bu mandel ayar,
prosese 0zel uzun sureli etkilerin denge-
lenmesi icin kullanilabilir.

C8000 - Cok amach analizor
Control 8000, hem fotometrik optek
sensorleri, hem de iki pH elektrotu ve iki
iletkenlik sensoru (ACF60) ile calisir.

Tim 6lciim degerleri (2 x optik, 2 x pH,
2 x iletkenlik ve 2 x sicaklik), mevcut

8 standart mA cikisi Uzerinden aktarilir
ve aclk metin ve cubuk gosterge olarak
gorlntllenebilir.

C8000 ve ACF60 iletkenlik sensorlerinin
birlestiriimesi ile tek bir sensorle

0-10 uS/cm ila 0-850 mS/cm arasinda
dinamik bir aralik kapsanabilir.

03

Sensérler |c4000|c8000

Optik sensorler (optek) 1-4 1-2
pH elektrotlar - 2
iletkenlik sensorleri (optek) - 2
iletigim |c4000|c8000
mA cikiglar (0/4 — 20 mA) 2/4 8
mA girigleri (4 — 20 mA) 0/2 -
Réle cikislar 3 -
Hata glvenlik rolesi (aktif) Ve ~
Remote - GIRIS: Sifir noktasi v v
Remote - GIRIS: Olgiim aralig Vg Vg
Remote - GIRIS: Bekletme v -
PROFIBUS® PA 4 -
FOUNDATION Fieldbus™ Vv v
Patlamaya karsi giivenli  |C4000/C8000
ATEX uyarinca patlamaya
kars! giivenlidir v B
FM uyarinca patlamaya v B
karsi guvenlidir

www.optek.com



04 I C4000 - Fotometrik analizor

Control 4000, ozel proses
gerekliliklerinde kullanim icin
farkh konfigiirasyonlarda

temin edilebilir.
* Birden ¢cok fotometrik sensor

COLOR 1 [ TURBIDITY ]

1.6 HAZEN 13.45 PPH _ . * Birden gok parametre blogu
| | - E ™ e Birden cok linearizasyon tablosu
LLOE - 0.00 - !EEI:B}PEI:ITY Tion 5 : &% : e gunlu%u i icin fabri f
6.81 4-TR : Isik kirlhm sensorleri icin fabrika sifir
Tme - nokta ayari

i,,-————_________———_'_w 100,00 5 » Uzaktan kumanda
12/2672007 PRODUCT 1 Nt  Patlamaya karsi guvenli modeller,
FM ve ATEX

AF16 (AS16) - - - 4 v v 4 v
AF16 (AS16) AF16 (AS16) - - - - 4 v Vv
AF16 (AS16) AF26 veya AF45 veya TF16 - - - - - v 4
AF26 = = = = ~ ~ ~ ~
AF26 AF26 veya AF45 veya TF16 - - - - - Ve
AF45 - - - - v ~ 4 v
AF45 AF45 veya TF16 - - - - - v
AF46 - - - - - - - 4
TF16 - - - - 4 v v 4
TF16 TF16 - - - - - - ~
ASD12, 19 veya 25 - - - v Vv Vv v v
ASD12, 19 veya 25 ASD12, 19 veya 25 - - - ~ 4 v v
ASD12, 19 veya 25 ASD12, 19 veya 25 ASD12, 19 veya 25 - - - - v v
ASD12, 19 veya 25 ASD12, 19 veya 25 ASD12, 19 veya 25 |ASD12, 19 veya 25 - - - - 4

C4422'ye dort adede kadar AS56 sensori baglanabilir.

v So— E Gosterge modu Uzaktan kumanda
* Eszamanl gosterilen 1-4 e Parametre blogu (6rn. 6lcim-
PPM PPM deger (yapilandirilabilir) aralg)
37 78 D 21 * Cubuk gostergeli ve alarm ayarli e Sifir noktasi
. : ndmerik gosterge * Bekletme
I * Trend gostergesi
[62.63.2611] FILTER 1 [ 16:66:39]
Yazilim araclar
[ TANE 1 TANK_2 * 8 parametre blogu (6l¢um arahgl, alarm, ekran, vb. dahil)
8.86 CU 1.14 cU * 16 linearizasyon tablosu (maks. 11 nokta)
Ly e—— * 8 fark ve egim tablosu
TS A a * Sifir nokta ayari (manuel veya uzaktan)
1.85¢CU 1,25 CU * Fabrika sifir nokta ayari (sadece 1sik kirllim sensorleri)
* Sifre korumasi (lic duzlemde veya yok)
2] e = * Tum konfiglirasyon veya 0l¢cum verileri igin veri bellegi (strekli)
[62.63.2011] PD12 [ 18:85 39]




C4000 - Fotometrik analizor ! 05

115/230 V, 50/60 Hz, 50 VA
15/230V, T1,6A A\

FOUNDATION

PEREN" DETECTOR INPUTS
(Al ]
BIUIS
1

5/230 V. 50/60 Hz, &
5/230V, T.6

DETECTOR INPUTS
IC] 10]

.{E- 5 -||—B ;
; |° &

C4000 Konfigiirasyon

Profibus® PA o | | st lazsa] Jazsz| lass2| Jads2

FOUNDATION Fieldbus™ 4261 4262 4362 4462
Detektor girisleri (optek) 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4
Sebeke baglantisi 115/230 veya 24 V ) IRV AN IRV RV EEV AR VAR IRV IRV R VAN BV EEVAE IRV EE VAN Ve
Remote - GIRIS: (Sifir noktasi, bekletme, dlgiim aralig) [(3)| - - - || - | ]| - v - SV I VN
Role cikislar a S 8 8 S S S S S S S 3 S S
Hata guvenlik rolesi (aktif) vV V| I V|V VIV V|
Lamba cikiglan (optek) 5 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
mA ¢gikiglan (0/4-20 mA) 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
mA girisleri (4-20 mA) 7 - - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
pH elektrotlar — (sadece C8000 ile)
iletkenlik (optek ACF) — (sadece C8000 ile)
Patlamaya karsi glvenlik (opsiyonel) ~ | ~ | ~ | ~ ‘ ~ ‘ ~ ‘ ~ ‘ ~ ’ ~ ‘ ~ ‘ ~ ‘ ~ ‘ ~
PIR{OJF] ] ©
B{U[S
FOUNDATION

PROFIBUS® PA FOUNDATION Fieldbus™
* Proses otomasyonu icin analizor profil spesifikasyonunu * FOUNDATION™ Fieldbus H1'i karsilar (IEC 61158-2)

karsilar (versiyon 3.01) » Kayith fonksiyon bloklari: 1xRB, 8xAl(s), 4xDI(s), 2xA0(s)
e Periyodik: ¢ H1 Profile Class: 31P, 32L

-4 6lclm degeri, 4 x sinir deger ve durumla birlikte ¢ H1 Device Class: Basic, Link Master

-4 r6lenin de durumu ¢ Durumla birlikte 4 6lciim degeri (C8000; durumla

-2 6lclim degeri girisi birlikte 8 6lcum cikisl)
* Periyodik olmayan: e Durumla birlikte 4 6lcim degeri (C8000; durumla

-Sifir noktasi, bekletme, Uriin degisimi, monitorler, birlikte 1 6l¢iim ¢ikisi)

hata kodlari e 2 Olguim degeri girisi (sadece C4000)
¢ GSD ve EDD-dosyasl ve FDT araylzu icin DTM dosyasi ¢ optek 6zel kaynak blogu parametresi ile

teslimat kapsamina dahildir Sifir noktasi, bekletme, Grlin degisimi

Segment kuplori Gzerinden PROFIBUS® DP'ye baglanti ¢ Device Description (DD) ve Capabilities Files , teslimat
mumkindir kapsamina dahildir
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06 | C8000 - Cok amach analizor

G CONTROL 8000
B

Uy 3@8-FOST

1.4 0D

COND-POST

15.1 nS/cn

eH-FOST

7.7 pH

TEMP-POST

20.1 °C

SKID 2 | 12:49:36

Uy 288-POST

19.7 0D

COND-PRE

15.2 nS/cn

rH-FRE

6.8 pH

TENMF-FRE

20.5 °C

7% .02 .2011

C8000 Sensér kombinasyonlar Control 8000, ozel proses

e . UU 286-P0ST COND-FOST
1 AF, AS veya TF sensérii veya gerekllllkIerlnde"kuIIamml oD NS/
2 ASD sensérii icin farkh konfigurasyonlarda
AF16  VIS-NIR absorbsiyonu 1 temin edilebilir. 1 97 1 51
AS16  VIS-NIR absorbsiyonu 1 * 1 veya 2 fotometrik sensor
AF26  iki kanal, renk 1 . glli‘tkenlllﬁs{.ensoru LSS, = ]
AF45 UV absorbsiyonu 1 _p sensoru . |22.82.2011] SKID 2 [ 13:15:45]
— 1 * Birden ¢ok parametre blogu
AF46 _ Iki kanal, UV * Birden cok linearizasyon tablosu
TF16  11° gk kinlim 1 * Veri kayrt glinltgi
ASD12 NIR absorpsiyonu 2 e Isik kinlim sensorleri icin fabrika sifir TJ.UEBS_BHIGHN {”R:;-C'“ .
ASD19 NIR absorpsiyonu 2 nokta ayari _DD | [— il )
ASD25 NIR absorpsiyonu 2 e Uzaktan kumanda o 2000 | |0. 00 5.00)
4 elektrokimyasal sensor 64.6 °F 7.1 pS/cn
pH elektrotian 2 | =] S
H . 0.0 100.0{{0.0 10.0
lletkenlik optek ACF (6 kutuplu) 2 7.62.2611] S T 131519
Yazilim araclan Uzaktan kumanda HRZEN CORD-a1
G e 32.0 HAZEN 7.1nS/cn

* 8 parametre blogu (dlciim araligy, e Parametre blogu —— || ———

ekran, vb. dahil) e Sifir noktasi COLOR 325 rm || PH=O1 g
* 16 linearizasyon tablosu : | 4.8pH

(maks. 11 nokta) . - | =
* 8 fark ve egim tablosu G(I;Stergelmf)du'l ) g 8.1cU 24,1 °C
R » Eszamanl gosterilen 2 - | T

Slflr ayar g’ g ?2;.132.2811[ Sl,KsI[llI E | 12:58 :ng.Z

(manUel veya uzaktan)
e Fabrika sifir nokta ayari
(sadece 1sik kirllim sensorleri)

* Sifre korumasi

(Uc duzlemde veya yok)
¢ Tum konfiglirasyon veya 6lgim
verileri icin veri bellegi (surekli)

deger (yapilandirilabilir)
* Cubuk gostergeli nimerik
gosterge




FounpATION

Olciim degerleri
Sensorler
Armatturler
Analizorler

C8000 - Cok amach analizor

DETECTOR INPUTS

115/230 V, 50/60
115/230V, T1,6 A

DETECTOR INPUTS

C8000 ile mor otesi (UV), gorulebilir (VIS) ve yakin

kizil 6tesi (NIR) bolgedeki optik yogunluk ve bulaniklik
(11 °1s1k kinlimi) Slcllebilir. Optik sensorlere ek olarak,
C8000'e, entegre sicaklik dlcimuyle birlikte iki adede
kadar pH sensoru ve iki iletkenlik senso6ri baglanabilir.
Kompakt analizor, sezgisel araylzilyle kolay bir

kullanimi garanti eder.

Uygulama ornegi:
Proses kromatografilerinin

kontrolii (Pre ve Post Column)
Temizlik sirasinda, hassas

bir kesim ve bununla birlikte maksimum
verim ve protein/DNA fraksiyonlarinin
safligini elde etmek icin hassas, glvenilir
ve tekrarlanabilir bir 6lcim gereklidir.

Cond. — pH

uv

Cond. pH

Hz, 50 VA

A
o
[ AR )

2
=
=1
a

fcoNp 21

O7

LAMF [E]

5#1V ace. 1o manal

HELAY DUT
AVAC/DC

Detektor girigleri (optek) 1 4 4
Sebeke baglantisi 115/230 veya 24 V Ve ~
Remote - GIRIS: (Sifir noktasl, élglim aralig) v -
Réle cikislari - —
Hata guvenlik rolesi (aktif) 4 v Ve
Lamba cikis (optek) ~ ~
mA ¢ikislan (0/4-20 mA) 8 8

mA girisleri (4-20 mA)

(sadece C4000 ile)

PROFIBUS® PA

(sadece C4000 ile)

FOUNDATION Fieldbus™ 8 - e
pH elektrotlar 3 2 2
iletkenlik (optek ACF) 2 2

Patlamaya Kars! glivenlik (opsiyonel)

(sadece C4000 ile)

1 Analizorler

C8480

3 Armatiirler

Nominal mesafe: 0,50 in¢
TC L14 AM7 kelepce

5 Sensorler

8 Olciim degerleri

UV absorbsiyonu

PN: 0120-3507-33 AF46 280 nm'de
OPL: 5 mm iki kanal
UV absorbsiyonu UV absorbsiyonu
Hacim: < 22 ml 300 nm'de
Yikseklik: 96 mm (3,78 ing)
lletkenlik
Nominal mesafe: 0,50 ing ACFE0 0-10 pS/cm

TC L14 AMT kelepce
PN: 0120-3508-33

(4 kutup teknolojisi
kullanilan patentli
6 elektrotlu prob)

0-850 mS/cm'ye kadar

Sicakhk
-10 °C - 135 °C (14-275 °F)

Hacim: < 44 ml PF12
Yiikseklik: 96 mm (3,78 in¢) | (cesitli pH PH
0-14 pH
elektrotlarr)
iletkenlik
ACF60
Nominal mesafe: 0,50 in¢ 0-10 pS/cm

TC L14 AM7 kelepce
PN: 0120-3508-33

(4 kutup teknolojisi
kullanilan patentli
6 elektrotlu prob)

0-850 mS/cm'ye kadar

Sicakhk
-10 °C - 135 °C (14-275 °F)

Hacim: < 44 mi
Yikseklik: 96 mm (3,78 ing)

PF12
(cesitli pH
elektrotlari)

pH
0-14 pH

=
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08 | C4000/C8000 - Aksesuarlar

PC-Transfer yazilimi, bir RS-232 arabirimi
Uzerinden analizor ve PC (USB) arasinda
iletisime olanak saglar. Dokiimantasyon
ve konfiglirasyon (birden cok analizoriin
ayni yapllandiriimasi dahil) da ¢cok
kolaydir.

Analizorden PC'ye: ¢ Parametre blogu
* Cevrimici trend
verileri
e Veri kayit gunlGgu
PC'den analizore: ¢ Parametre blogu
e Yazilm
guncellestirmesi
* Matematik modulu
(sadece C4000)

T

o
Ty

§19-42

Duvar monte panosu
Malzeme: Paslanmaz celik 1.4301 /

SS304

A: 301 mm
B: 340 mm
C:237 mm

T19-42
Masaltistli pano
Malzeme: Aliminyum

A: 150 mm
B: 260 mm
C: 320 mm

Advanced versiyonda, PC'de karmasik

Olciim gorevleri ve parametre ayari igin
ek bir matematik moduli kullaniminiza
sunulmustur.

i CONTROL 4000

(11,9 ing)
(13,4 ing)
(9,4 ing)

(5,9 ing)
(10,2 ing)
(12,6 ing)

Front-Kit
On pano montaji (IP65 - sadece 6n)
(sekilde gosterilmemistir)

B19-42
Duvar monte panosu (IP66)
Malzeme: Plastik (ABS)

A: 287 mm (11,3 ing)
B: 353 mm (13,9ing)
C: 147 mm (5,8 ing)
D: 237 mm (9,4 ing)

ATEXEX d

Patlamaya karsi glivenli pano EX d (IP65)
Siniflandirma: 11 2(2) G Exde [ia] I BT5
Onay: KEMA 08 ATEX 0123

Malzeme: Aliminyum dékam

A: 320 mm (12,6 in¢g)

B: 450 mm (17,7 ing)

C: 355 mm (14,0 ing)

D: 500 mm (19,7 ing)



C4000/C8000 - Teknik bilgiler

4000

Kontrol kabinine montaj i¢in 19” versiyon 3 HE / 42 TE

09

- Boyutlar: G 213,0 mm (8,39 in¢) Y 128,4 mm (5,06 in¢) D 230,0 mm (9,05 ing)

3 LED (sar): Alarm I, II, 1l

Govde - Malzeme:  Paslanmaz celik / polyester / silikon / cam / ¢esitli plastikler
- Koruma sekli:  6n tarafta IP40 / arka tarafta IP20 (sebeke baglantisi istenmeden temasa karsi korunmustur)
Gosterge Beyaz Uzeri siyah LCG grafik ekran (240 x 128 piksel), arka plan LED aydinlatmasi
Kullanim 18 tuslu folyo klavye
Sistem saati Yaklagik 1 dakika/ay hassasiyet (pil dayanma 0mrU yaklasik 15 yil)
1 LED (yesil): isletme 1 LED (yesil): isletme
LED 1 LED (kirmizi yanip sdnen): Sistem hatasl 1 LED (kirmizi yanip s6nen): Sistem hatasi

Uygulanamaz

Veri kayit giinliigii

4 6lglim degeri paralel
(yaklasik 25.000 x 4 zaman veri noktasl i¢in ring hafiza)
(Aralik: 1/saniye - 1/saat)

8 olglim degeri paralel
(yaklaslk 12.500 x 8 zaman veri noktasi i¢in ring hafiza)
(Aralik: 1/saniye - 1/saat)

Sensor girisleri

Fotometrik optek sensorleri igin 1-4
Uygulanamaz
Uygulanamaz

Fotometrik optek sensorleri icin 4
Optek ACF60 iletkenlik sensorleri icin 2
pH elektrotlari icin 2 (sicaklik dengelemeli)

Sensor girisleri
(patlamaya kars giivenli)

Opsiyonel: Fotometrik optek sensorleri igin 1-4
(yapisal olarak glvenli)

Uygulanamaz

Opsiyonel:
2 x 4-20 mA (fonksiyon olarak galvanik izolasyonlu)

Remote girisler

7x24V (19 ... 29 V DC), tipik 6,0 mA
uzaktan olgum aralik ayari, uzaktan sifir nokta ayari,
uzaktan bekletme igin

mA girisleri - Hassasiyet: < % 0,5 Uygulanamaz
- Cozunurldk: < % 0,05
- Yuk: < 200 Ohm
Opsiyonel:

Standart:
4x24V (19-29 V DC), tipik 6,0 mA
uzaktan olgtim aralik ayari, uzaktan sifir nokta ayari icin

PROFIBUS® PA arayiizii

Opsiyonel: PROFIBUS® PA Profil, Versiyon 3.01, Dizeltme 2

Uygulanamaz

FOUNDATION Fieldbus™ arayiizii

Opsiyonel: FOUNDATION Fieldbus™ H1 (IEC 61158-2)

Sensor lamba cikisi

Fotometrik optek sensoérleri icin 1 veya 2
lamba beslemesi
4,5...8,5VDC

Fotometrik optek sensorleri igin 1
lamba beslemesi
45..7,8VDC

2 veya 4 x 0/4-20 mA (NAMUR)
(fonksiyon olarak galvanik izolasyonlu)

8 x 0/4-20 mA (NAMUR)
(fonksiyon olarak galvanik izolasyonlu)

mA cikislan - Hassasiyet: < % 0,5 - Hassasiyet: < % 0,5
- Cozlinurlik: < % 0,05 - Coziinurluk: < % 0,05
- Yuk: < 600 Ohm - Yuk: < 600 Ohm
Yazilim Uzerinden ayarlanabilen 3 bagimsiz kontak

Réle cikislan 0-50VAC,0-75VDC,0-2A Uygulanamaz

elias - Alarm veya durum geri bildirimi igin ve
- Ayarlanabilen baglatma gecikmesi: O - 999 saniye
- Lamba veya sistem hatasi i¢in 1 adet tek cikish kontak
Givenlik gikrs! 0-50VAC,0-75VDC,0-2A
Seri iletisim On panelde iki yonlt RS-232 arabirimi (optek PC-Transfer yazilm paketi ile)

- Konfiglirasyon ylkleme ve indirme, veri kayit glinliglnden veri indirme

Kablo uzunluklan (sensor)

2, 3,5, 10, 15, 20, 30 ... 100 m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ... 328 ft)

100 metreden uzun kablolar igin basvurunuz, 1.000
metreye kadar (3280 ft)

Sensorler: AS56 / AS16: maks.: 50 m

Sensorler ASD: 2, 3,5 veya 10 m (7, 10, 16 veya 33 ft.)

2,3,5,10,15,20,30m

(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ft)

Sensorler ASD: 2, 3, 5 veya 10 m (7, 10, 16
veya 33 ft.)

Sebeke baglantisi

115/230 V AC, degistirilebilir (93,5-132 / 187-264 V AC, 47-64 Hz) veya
24V AC/DC (AC: 20,4-26,4 V AC, 47-64 Hz; DC: 20,4-28,8 V DC)

- Gl tuketimi: < 50 VA

Ortam kosullan

Calisma sicakligr (guines 1simasi olmadan):
Analizor: -10
- Opsiyonel paslanmaz celik govde S19-42 (IP65) ile:  -20
- Opsiyonel plastik govde B19-42 (IPG6) ile:
- Opsiyonel gévde EX d (IP65) ile:

Tasima sicakligl (glines 1simasi olmadan):

-55°C (14 -131°F)
-45°C (-4 -113°F)
-10 - 40 °C (14 — 104 °F) (sadece C4000)
-20 - 40 °C ( -4 — 104 °F) (sadece C4000)
-20-70°C (-4 - 158 °F)

Yazilim dilleri

ingilizce, Almanca, Fransizca, ispanyolca, Flamanca, Portekizce, Rusca

Degisiklik yapma hakki saklidir.



10 | Optik sensorler - Genel bakis

Proses tasarimi

Su bar (psi) degerine kadar maks. basing

*)

20 (290)

10 (145)

. O Oze -
Q
x‘ 0 pre b 1 2 2 3 4 5 6 7
3 Isik absorbsiyonu - Tek kanal ~ 4 ~ 4 v ~ v v
g— Istk absorbsiyonu - iki kanal - - - - v - v -
5 Isik kirilimi - 11° - - - - - - - v
s oo
C4 | CU/AU/OD/ %-T. ~ ~ ~/ ~ ~ ~ ~ ~
ppm / FTU / EBC - _ — _ _ _ _ <
dalga bo
NIR (840 — 910 nm) e - - - - - - -
NIR (730 — 970 nm) — Bulaniklik = AS16-N AS56-N AF16-N = = = ~
VIS (385 — 1000 nm) — Renk - - - AF16-F a4 - - -
VIS (430 — 620 nm) — Renk = AS16-F AS56-F AF16-F v = = =
UV (254 - 313 nm) - N - - - Ve Ve -
o OF
Pencere materyali: Pyrex® - - - ~ ~ - - Vg
Pencere materyali: Safir V4 V4 V4 ~ V4 V4 V4 Ve
OPL (optik yol uzunlugu) mm (*) 1-40 5/10 1-1000 | 1-1000 | 1-160 | 1-160 40
Pencere contalan (gesitli) Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz ~ ~ ~ ~ ~
Proses adaptasyonu
Boru hattindaki armattr - - - ~ ~ ~ v v
Giris bolgesinden daldirma ~ ~ V4 - - - - -

Malzemeler ve tasarima bagli olarak 100 (1450)
(talep Uzerine daha yUksek)

Su °C (°F) degerine kadar maks. sicaklik - strekli

*)

100 (212)

90 (194)

120 (248)

Secenekler

Eil;re(lili( F) degerine kadar YS (yksek sicakiik) - = = = 240 (464) | 240 (464) | 120 (248) | 120 (248) | 240 (464)
VB (kalibrasyon adaptor) - Vg - Ve Ve Vg Ve -
ATEX uyarinca patlamaya karsi glivenlidir - - - ~ ~ Vg V4 Vg
FM uyarinca patlamaya karsi gvenlidir - - - Ve ~ V4 Ve Ve

* Ayrintil bilgileri minferit sensorlerin teknik bilgilerinde bulabilirsiniz.

Belirtilen basing ve sicaklik verileri kisitlamalara tabi olabilir - bkz. Kullanma kilavuzu.
Ortama temas eden parcalar i¢cin dogru malzemelerin secilmesi, kullanicinin sorumlulugundadir. Degisiklik yapma hakki saklidir.

ASD (6rn. ASD12) AS (6rn. AS16) AF, TF (6rn. TF16)
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@) Prob ASD12 / ASD19 / ASD25 Lamba Detektor

NIR absorpsiyonu,
Tek kanal konsantrasyon Olcimu

VIS ve NIR absorpsiyonu,
Tek kanal konsantrasyon ve

ve renk 6lcl

S
S
3
x
0
2
S
S
S
S

(3 Sensor AF16 Lamba Detektor(ler)
VIS ve NIR absorpsiyonu,

Tek kanal konsantrasyon
ve renk o6lcim

(@) Sensor AF26
VIS absorbsiyonu,
Bulaniklik ayari ile birlikte

iki kanal renk 6lcimu

(6 Sensor AF45

UV absorbsiyonu,

Lamba yogunluk ayari ile birlikte tek kanal
konsantrasyon 6lgimu

=@k Abs.

(® Sensor AF46

UV absorbsiyonu,

Lamba yogunluk ayari ile birlikte iki kanal
konsantrasyon 6lgimu

(@ Sensor TF16
11 °isik kirlhmi ve NIR absorbsiyonu
Iki kanal bulanikhk élcimua
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12 | Bulanikhk sensorleri AF16-N/TF16-N

AF16 ve TF16-N modelleri, farkli sanayi
alanlarinda kullanilan yUksek hassa-
siyette bulaniklik sensorleridir. Sensorler,
hat Ustl isletme icin tasarlanmistir ve
en yuksek tekrarlanabilirlik, dogrusallik
ve ¢OzinUrlikte dogru konsantrasyon
6lciim degerleri verir.

Sensorlerin moduiler yapisi, farkli proses
gereksinimlerine ylksek oranda adap-
tasyon olanaklari sunar. Elektro pola-
rize 6lcum hucreleri, patlama tehlikesi
altindaki bélgelerde kullanim (patlamaya
karsi glivenli), kimyasal maddelere
dayanikli malzemeler (safir, titanyum,
Hastelloy'dan, vb. Uretilmis pencereler)
ve yuksek sicaklik ve yiksek basing mo-
delleri istege bagli olarak temin edilebilir.

AF16-N

(NIR Absorbsiyonu / bulaniklik)
Ozel bir tungsten lambasi, proses
ortamindan gecen sabit bir ISIk huzmesi
Uretir. CozUnmUs veya ¢ozinmemis
maddelerden kaynaklanan absorbsiyon
ve/veya kirllmanin neden oldugu isik
yogunlugundaki azalma, kapsullu bir
silisyum fotodiyot tarafindan belirlenir.

AF16-N, renk veya renk degisimlerinden
bagimsiz olarak kati madde konsan-
trasyonunu 6lgcmek icin 730 ila 970

nm (NIR) arasindaki bir dalga boyunda
Olctim yapar. Optik yol uzunluguna
bagili olarak, konsantrasyonlar ylzde
araliginda (6rn. % 0-10, OPL =1 mm)
veya dlsik ppm araliginda

(6rn. 0-100 ppm, OPL = 160 mm)
belirlenebilir.

3) Model AF16-N Tek kanal absorbsiyon (NIR)

1 Olciim hiicresi 2 Pencere
3 Filtre 4 Detektor
5 Optik modul 6 Lamba moduli

7) Model TF16-N iki kanal, isik kirilimi (11.°)

1 Olciim hiicresi 2 Pencere
3 Odaklayici optik 4 Detektor 0° (Abs.)
5 Sekiz 11° detektor 6 Optik modul

7 Lamba moduli

TF16-N

(Istk kirthmi / bulaniklik)
Ortamda bulunan partikllerde kirllan
1sik (kati maddeler, cdzinmemis sivilar
veya gaz kabarciklari), 11° acgida sekiz
hermetik olarak kapstullenmis silisyum
fotodiyot tarafindan belirlenir. Ayni anda,
kirlmayan isik, bir referans fotodiyot
tarafindan belirlenir (bir AF16-N ile
karsilastirilabilir). Sensér, ppm (DE)
veya FTU olarak kalibre edilebilir ve en
kliguk partikul boyutlarini ve en dusuk
konsantrasyonlari dlcer. Ek olarak,
renkten bagimsiz olarak partikill konsan-
trasyonu bir direkt 1sin sensoru
yardimiyla kontrol edilebilir.

Tipik uygulamalar:
e Seperator kontrol,
Hamur yogunlugu (AF16-N)

OPL

Safirden Uretilen 6zel pencereler, tim
asindirici ve agresif ortamlara karsi cok
ylksek bir direng 6zelligini garanti eder.
Farkli boylarda temin edilebilen dogru
Olciim hicresi ve pencere kombinasyonu
ile, OPL (optik yol uzunlugu = pencereler
arasindaki mesafe), en yuksek ¢ozinur-
lUkte en klcuk veya en buyuk élgim
araliklari kapsanabilecek sekilde 6lgim
gereksinimlerine adapte edilebilir.

optek TF168-EX-HT-N
Istk kirtlimi, iki kanal bulaniklik sensori

g
S
S
e
Q
g
5]
a

e Filtre kontrolt, Sudaki yag (TF16-N)



Olgiim prensibi

Bulaniklik sensorleri AF16-N/TF16-N | 13

| AF16-N (Bulanikiik) | TF16-N (Bulanikiik)

Olgiim

Tek kanal 1sik absorbsiyonu Tek kanal 1sik absorbsiyonu ve

iki kanal isik kirihm absorbsiyonu (11°)

Olgiim dalga boyu

730 nm - 970 nm 730 nm - 970 nm

Detektor(ler)

1 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsulli) 1 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsullii, 0°Abs.)

8 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsullt, 11°)

NIR absorbsiyonunun dl¢iim aralig

Serbest sec¢im aralig):
0-0,05ila6CU

0 - 50 ila 40.000 ppm (DE)
0 - 20 ila 16.000 FTU

0 - 5ila 4.000 EBC

Serbest sec¢im aralig):
0-0,05ila5CU

0 - 50 ila 8.000 ppm (DE)
0 - 20ila 3.200 FTU

0 - 5ila 800 EBC

Isik kinlhiminin 6l¢iim araligi (11°)

Serbest segim aralig

0 - 0,5 ila 500 ppm (DE)

0 -0,2ila 200 FTU

0 - 0,05ila 50 EBC

(daha ylksek, 6rn. dustrilmus ¢ézinlrlikte ve
hassasiyette 100 EBC)

Uygulanamaz

Optik yol uzunlugu

1 - 1000 mm 40 mm Standart

(DUsurllmus hassasiyette 10 - 60 mm)

Abs.: CU (konsantrasyon birimleri) Abs.: CU (konsantrasyon birimleri)

Kalibrasyon uygulamaya 6zel kalibrasyon Uygulamaya 6zel kalibrasyon
Temel kalibrasyon 11°: ppm (DE) / FTU / EBC cinsinden
lsik kaynagt Ozel parlak tungsten lambasi 5,0 V DC, 970 mA
s ynagl Tipik kullanim émri: 3ila 5 yil (25.000 ila 40.000 saat)
Coziinirliik ilgili lciim araliginin +% 0,05'inden diisiik

Tekrarlanabilirlik

ilgili lgiim araliginin +%0,5'inden diisiik (isik kinlimi < + % 0,3)

Dogrusallik

ilgili lgiim araliginin +% 1'inden diisiik (uygulamaya dzel)

Koruma tiirii

Malzeme

Tum optik parcalar en azindan IP65 koruma turiine gore tasarlanmistir.

Paslanmaz celik 1.4435 (SS 316L), 1.4539, 1.4571 (SS 316Ti), 1.4462,
Titanyum 3.7035 (2. derece), Hastelloy 2.4602 (C22), Plastik TFM4215, PVC, ... diger malzemeler i¢in basvurunuz

Nominal mesafe

1/4 incila 6 ing (DN 6 ila DN 150), ... diger mesafeler i¢in basvurunuz

Proses baglantisi

Flans (ASME, DIN, JIS), kelepce (TC, ISO, DIN), disi baglanti (NPT, DIN),
sihhi baglanti (DIN 11851), boru uglari (DIN, ISO, OD), Varivent, ... diger baglantilar i¢in basvurunuz

Proses basinci

10 mbar ila 100 bar (0,15 psi ila 1450 psi) - Talep Uzerine daha ylksek
Proses baglantisina, malzemelere ve tasarima baglidir

Pencere

1-Pyrex®, 2-Safir , 3-Safir Biotech

Pencere contalan

Proses sicakhigi

Silikon (FDA), Viton® (FDA), EPDM (FDA / USP Sinif V), Kalrez® 4079, ... diger contalar icin basvurunuz
Sicaklk tasarimi
0-120°C(32-248 °F)/ Tepe 15 dakika/gun:

Surekli sicaklik: 0-150°C (32-302 °F)

Proses sicakhig YS SECENEGi

Surekli sicaklik: -30 - 240 °C (-22 - 464 °F) / Tepe 15 dakika/glin: -30 - 260 °C (-22 - 500 °F)

Proses sicakligi EX SECENEGI

Proses sicakhigi EX YS SECENEGI

)
Sirekli sicaklik: -30 - 120 °C (-22 - 248 °F) / Tepe 15 dakika/glin: -30 - 150 °C (-22 - 302 °F)
Surekli sicaklik: -30 - 240 °C (-22 - 464 °F) / Tepe 15 dakika/gln: -30 - 260 °C (-22 - 500 °F)

Ortam sicakhigi

Patlamaya karsi giivenli

isletme: 0-40°C(32- 104 °F)
isletme: -30 - 40 °C (22 - 104 °F) YS- / EX- / EX-YS secenegi ile
Tasima: 20 -70°C( -4 - 158 °F)

Patlamaya karsi giivenli
yok

Patlamaya karsi giivenli EX SECENE-
Gi (EN-D)

Patlamaya karsi glivenli modelin sensor baglanti aksamlari ATEX 'e (EN-D) gore Uretilmistir - Onay:
DMT ATEX E 176

Patlamaya karsi giivenli EX SECENE-
Gi (FM-D)

Kalibrasyon adaptorii

Patlamaya karsi glivenli modelin sensor baglanti aksamlari FM'ye (FM-D) gore Uretilmistir - Onay:
FMG J. I. 3013884

Kalibrasyon

yok Uygulanamaz

Kalibrasyon adaptérii VB SECENEGI
- Onerilen -

Sensor kontroliinde kullanilan kalibrasyon filtresi
Uygulanamaz

icin filtre adaptéri FHO3 (detektor tarafi)

Belirtilen basing ve sicaklik verileri kisitlamalara tabi olabilir - bkz. Kullanma kilavuzu.
Ortama temas eden parcalar igin dogru malzemelerin secilmesi, kullanicinin sorumlulugundadir.

Degisiklik yapma hakki saklidir.

www.optek.com



14 | Renk sensorleri AF16-F/AF26

3) Model AF16-F Tek kanal absorpsiyon (VIS)

AF16-F ve AF26 modelleri, farkli

sanayi alanlarindaki renklerin ve renk
degisiminin dlctlmesi igin kullanilan
ylUksek hassasiyette renk sensorleridir.
Sensorler, hat Gstl isletme icin
tasarlanmistir ve en ylksek tekrarlanabi-
lirlik, dogrusallik ve ¢dzindrllkte dogru
konsantrasyon 6lciim degerleri verir.

Sensorlerin moduler yapisi, farkli proses
gereksinimlerine ylksek oranda adap-
tasyon olanaklari sunar. Elektro polarize
Olcim hucreleri, patlama tehlikesi
altindaki bélgelerde kullanim (patlama-
ya karsl glvenli), kimyasal maddelere
dayanikli malzemeler (safir, titanyum,
Hastelloy'dan, vb. Uretilmis pencereler)
ve yuksek sicaklik ve yiksek basinc
modelleri istege bagli olarak temin
edilebilir.

VIS Absorbsiyonu (renk)

Ozel bir tungsten lambasi, proses
ortamindan gecen sabit bir 1sIk huzmesi
Uretir. CozUnmUs veya ¢ozinmemis
maddelerden kaynaklanan absorbsiyon
ve/veya kirllmanin neden oldugu isik
yogunlugundaki azalma, kapstillu silis-
yum fotodiyotlar tarafindan belirlenir.

Renkli ¢cozeltilerdeki absorpsiyon,
gorulebilir araliktaki (385 - 670 nm)
dalga boylarinda élculur. optek sen-
sorleri ile 6lcllen absorpsiyon, Hazen
APHA, ASTM, EBC, Gardner, Saybolt,
vb. renk skalalari ile korelasyona tabi
tutulabilir. Renk dlctimleri, bunun disinda
renkli sivilardaki coziinen maddelerin
konsantrasyonunu belirlemek icin de
kullanilabilir. Bu sayede, 6rnek olarak
demir veya nikel oraninin artmasi, sivi
renginin sarlya dogru degismesine
neden olur.

OPL

Safirden Uretilen 6zel pencereler, tim
asindiric ve agresif ortamlara karsi cok
yuksek bir direnc 6zelligini garanti eder.
Farkli boylarda temin edilebilen dogru
Olcim hucresi ve pencere kombinasyonu
ile, OPL (optik yol uzunlugu = pencereler
arasindaki mesafe), en ylksek ¢ozunir-
likte en kicUk veya en blyuk dlcim
araliklari kapsanabilecek sekilde Olcim
gereksinimlerine adapte edilebilir.

Cift dalga boyu

Optik filtrelerin belirli kombinasyonlari,
uygulamaya adaptasyon i¢in belirli dalga
boylarina odaklanmaya olanak saglar.
AF16 F bir dalga boyu kullanirken, AF26,
iki dalga boyunda ayni anda 6lcim yapa-
bilecek sekilde entegre bir isin dagiticlya
sahiptir.

Sensor bir optek Control 4000 veya
Control 8000 analizére baglanmissa,
ikinci dalga boyu, maksimum hassasi-
yet ve uzun vadeli performansi garanti
etmek icin arka plan bulaniklig| ve lamba
yogunluk degisiminin dengelenmesi icin
kullanilabilir. BUy(k bir optik yol uzunlugu
ile birlikte en kucuk renk degisiklikleri
dahi dlcUlebilir.

E 1 Olciim hiicresi 2 Pencere

<) 3 Filtre 4 Detektor

O 5 Optik modul 6 Lamba moduli

=

(«})

b4 .

g. 4) Model AF26 |ki kanal absorbsiyon (VIS-NIR)
0 1 Olciim hiicresi 2 Pencere

; 3 Isin dagitici 4 Filtre A

; 5 Detektor A 6 Filtre B

S 7 Detektor B 8 Optik modill

9 Lamba modull

NIST uyumlulugu

Kalibrasyon filtreleri kullanilarak NIST
sensoOrleri uyumlu sekilde kontrol
edilebilir. (Aynintil bilgileri 27. sayfada
bulabilirsiniz.)

Tipik uygulamalar:

e Farkli renk skalalarina gére

renk élgimdi.

0-10 ila 0-500 APHA Hazen,
30 ila -16 Saybolt,

0-1ila 0-8 ASTM vb.

Farkli konsantrasyonlarin
Olctlmesi

0-100 mg/It klor,

Hidroklorik asitte 0-5 mg/It demir,
% 0-100 klor gazi, 0-10 ppm ila
0-15 g/1 klor dioksit

u AF26 optek iki kanal absorpsiyon sensori
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| AF16-F (renk) | AF26 (renk)

Tek kanal 1sik absorbsiyonu iki kanal 1sik absorbsiyonu

Olciim dalga boyu(lari)

385, 400, 430, 470, 525, 620, 670, 750, 1000 nm, diger
boylar icin basvurunuz

385/430, 385/550, 400/550, 400/620,420/700,
430/525, 430/620, 430/700, 460/620,470/620,
470/700, 525/620, 525/700, 525/750,550/800,
620/800, 670/550,670/750, 1000/800 nm,
...diger malzemeler icin basvurunuz

Detektor(ler) 1 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsuillli) 2 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsiillii)
Serbest sec¢im aralig): Serbest secim araligi:

P . 0 - 0,05 ila 2,8 CU arasinda (kullanilan filtreye baglidir) 0 - 0,05 ila 3 CU arasinda (kullanilan filtreye baghdir)

Olciim arahg

Uygulamaya 6zel dlciim araliklar igin
artin uzmanlarimizla temas kurunuz

Uygulamaya dzel élgtim araliklari igin
Urtin uzmanlarimizla temas kurunuz

Optik yol uzunlugu

1 - 1000 mm

CU (konsantrasyon birimleri)

Kalibrasyon uygulamaya 6zel kalibrasyon
Isik kaynag (")_zgl parlak tun"gstein Ia_mba5| 5,0V DC, _970 mA

Tipik kullanim émra: 3 ila 5 yil (25.000 ila 40.000 saat)
Coziiniirlik ilgili lgtim araliginin +% 0,05'inden diisiik
Tekrarlanabilirlik ilgili 8lctim arali@inin +% 0,5'inden diisiik
Dogrusallik ilgili 8lgtim araliginin +% 1'inden diisiik (uygulamaya 6zel)

Koruma tiirii

Malzeme

Tam optik parcalar en azindan IP65 koruma turlne gore tasarlanmistir.

Paslanmaz gelik 1.4435 (SS 316L), 1.4539, 1.4571 (SS 316Ti), 1.4462,

Titanyum 3.7035 (2. derece), Hastelloy 2.4602 (C22), Plastik TFM4215, PVC, ... diger malzemeler igin basvurunuz

Nominal mesafe

1/4 in¢ ila 6 in¢ (DN 6 ila DN 150), ... diger mesafeler icin basvurunuz

Proses baglantisi

Flans (ASME, DIN, JIS), kelepge (TC, ISO, DIN), disi baglanti (NPT, DIN),
sihhi baglanti (DIN 11851), boru uglar (DIN, I1SO, OD), Varivent, ... diger baglantilar i¢in basvurunuz

Proses basinci

10 mbar ila 100 bar (0,15 psi ila 1450 psi) - Talep Uzerine daha yiksek
Proses baglantisina, malzemelere ve tasarima baglidir

Pencere

1-Pyrex®, 2-Safir , 3-Safir Biotech

Pencere contalan

Proses sicakhgi

Silikon (FDA), Viton® (FDA), EPDM (FDA / USP Sinif VI), Kalrez® 4079, ... diger contalar icin basvurunuz

Sicaklik tasarimi

Sirekli sicaklik: 0 - 120 °C (32 - 248 °F) / Tepe 15 dakika/glin: 0 - 150 °C (32 - 302 °F)

Proses sicakhig YS SECENEGI

Surekli sicaklik: -30 - 240 °C (-22 - 464 °F) / Tepe 15 dakika/gin: -30 - 260 °C (-22 - 500 °F)

Proses sicaklig EX SECENEGi

Sirekli sicaklik: -30 - 120 °C (-22 - 248 °F) / Tepe 15 dakika/glin: -30 - 150 °C (-22 - 302 °F)

Proses sicakhigi EX YS SECENEGI

Surekli sicaklik: -30 - 240 °C (-22 - 464 °F) / Tepe 15 dakika/gln: -30 - 260 °C (-22 - 500 °F)

Ortam sicakhgi

Patlamaya karsi giivenli

isletme: 0-40°C(32-104 °F)
isletme:  -30 - 40 °C (-22 - 104 °F) YS-/ EX- / EX-YS segenegi ile
Tasima: 20-70°C( -4 - 158 °F)

Patlamaya karsi giivenli

Patlamaya karsi giivenli EX SEGENEGI
(EN-D)

Patlamaya karsi guvenli modelin sensér baglanti aksamlari ATEX 'e (EN-D) gore Uretilmistir - Onay:
DMT ATEX E 176

Patlamaya karsi giivenli EX SECENEGi
(FM-D)

Kalibrasyon adaptorii

Patlamaya karsi glivenli modelin sensor baglanti aksamlari FM'ye (FM-D) gore Uretilmistir - Onay:
FMG J. 1. 3013884

Kalibrasyon

Kalibrasyon adaptorii VB SEQENEGI
- Onerilen -

Sensoér kontrollinde kullanilan kalibrasyon filtresi
icin filtre adaptori FHO3 (detektor tarafi)

Belirtilen basing ve sicaklik verileri kisitlamalara tabi olabilir - bkz. Kullanma kilavuzu.
Ortama temas eden parcalar icin dogru malzemelerin segilmesi, kullanicinin sorumlulugundadir.

Degisiklik yapma hakki saklidir.

www.optek.com



16 | UV sensorleri AF45/AF46

AF45 ve AF46 modelleri, biyoteknoloji
ve kimya alanlarindaki 6lcim gorevle-
rinde kullanilan ylksek hassasiyette UV
absorpsiyon sensorleridir. Sensorler,
hat Ustu isletme icin tasarlanmistir ve
en ylksek tekrarlanabilirlik, dogrusallik
ve ¢O0zinrlikte dogru konsantrasyon
6lcum degerleri verir.

Sensorlerin moduler yapisi, farkli proses
gereksinimlerine yuksek oranda adap-
tasyon olanaklari sunar. Elektro pola-
rize 6lgum hucreleri, patlama tehlikesi
altindaki bolgelerde kullanim (patlamaya
karsi glvenli), kimyasal maddelere
dayanikli malzemeler (safir, titanyum,
Hastelloy'dan, vb. Uretilmis pencereler)
ve yuksek sicaklik ve ylksek basing mo-
delleri istege bagli olarak temin edilebilir.

UV absorbsiyonu

Ozel bir civa lambasi, proses ortamindan
gecen sabit bir isik huzmesi Uretir.
CozUnmus veya ¢6zinmemis mad-
delerden kaynaklanan absorbsiyon
ve/veya kirllmanin neden oldugu isik
yogunlugundaki azalma, kapsullu silis-
yum fotodiyotlar tarafindan belirlenir.

Lambanin isik yogunlugu da ayni sekilde
6lcim dalga boyunda 6lcilir. Referans
6lcim, maksimum hassasiyet ve uzun
vadeli performans saglamak icin lamba
yogunlugundaki her turlu dalgalanmayi
dengeler. Ozel lamba tasarimi ve optek
analizorlerin en dusiik fotoakimla
calistirildig gercegi, isletme giderleri
azaltilarak uzun bir kullanim suresi elde
edilmesine olanak saglar.

OPL

Safirden Uretilen 6zel pencereler, tim
asindirici ve agresif ortamlara karsi cok
ylksek bir direng 6zelligini garanti eder.
Farkli boylarda temin edilebilen dogru
Olcim hicresi ve pencere kombinasyonu
ile, OPL (optik yol uzunlugu = pencereler
arasindaki mesafe), en yuksek ¢6zinur-
llkte en kuglk veya en buyuk 6lcim
araliklan kapsanabilecek sekilde 6lcim
gereksinimlerine adapte edilebilir.

Cift dalga boyu

Optik filtrelerin belirli kombinasyonlari,
belirli dalga boylarina odaklanmaya
olanak saglar. Uygulamaya adaptasyon
icin, cok sayida bant genisliginde farkli
dalga boylari temin edilebilir.

AF45 bir dalga boyu kullanirken, AF46,
iki dalga boyu ayni anda 6l¢lim yapabil-
ecek sekilde entegre bir isin dagiticiya
sahiptir. Sensor bir optek Control

4000 veya Control 8000 analizére
baglanmissa, tek bir sensor ile dlsik ve
yuksek konsantrasyonlari 6lgmek igin
genis bir 6l¢lim aralig) ayarlanabilir. Bu
0Ozellik, asgari dlizeyde artik hacim ve
kurulum maliyetlerinde azalma saglar.

optek AF46-VB
iki kanal UV absorpsiyon sensorii
Kalibrasyon secenegi ile birlikte

E I}:@ 5) Model AF45 Tek kanal absorpsiyon (UV)
(=] 3 [ 1 Olclim hiicresi 2 Pencere
3 4
q 3 Filtre 4 Detektor
4 5 Referans detektor 6 Lamba modull (civa)
(«h) 6 5 21 2
el
Q.
(=) 9 T .
;- 6 7 6) Model AF46 |ki kanal absorbsiyon (UV)
; 6 W 1 Olciim hiicresi 2 Pencere
; = = | 3 Isin dagitici 4 Filtre A
4 3 4 5 Detektor A 6 Filtre B
7 Detektor B 8 Referans detektor A
9 Referans detektér B 10 Lamba modull (civa)

NIST uyumlulugu

Kalibrasyon filtreleri kullanilarak NIST
sensorleri uyumlu sekilde kontrol
edilebilir. (Ayrintili bilgileri 27. sayfada
bulabilirsiniz.)

Tipik uygulamalar:

* Kromatografi proseslerinin
(protein konsantrasyonu) kontrolu

* Aromatik bilesen
konsantrasyonlarinin élgiimesi
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AF45 (UV) \ AF46 (UV)

Tek kanal 1sik absorbsiyonu iki kanal 1s1k absorbsiyonu

Olciim dalga boyu(lari)

254-13, 280-09, 280-13, 290-13,
300-13, 313-13 nm, diger boylar i¢in basvurunuz

254-13 / 280-13, 254-13/313-13,
280-09 / 300-05, 280-09/300-13,
280-09 / 313-13, 280-13/300-13,
280-13 / 313-13, 290-13/313-13 nm,
...diger malzemeler icin basvurunuz

Detektor(ler)

1 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsulli) 2 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapstlli)

Referans detektor(ler)

1 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsulli) 2 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsullu)

Olciim arahg

Serbest sec¢im aralig): Serbest se¢im aralig):

0 - 0,05 ila 3 CU arasinda (kullanilan filtreye baghdir) |0 - 0,05 ila 2 CU arasinda (kullanilan filtreye baglidir)
(Uygulamaya 6zel 6lcim araliklari igin (Uygulamaya 6zel 6lcim araliklari igin

Urdin uzmanlarimizla temas kurunuz.) Urin uzmanlarimizla temas kurunuz.)

Optik yol uzunlugu

1-160 mm

CU (konsantrasyon birimleri)

Kalibrasyon uygulamaya 6zel kalibrasyon

- Dusuk basingli civa lambasi
Istk kaynagi Tipik kullanim émr: 1 ila 2 yil (8.000 ila 16.000 saat)
Coziiniirlitk ilgili 8lctim araliginin +% 0,05'inden diisiik

Tekrarlanabilirlik

ilgili 8lctim araliginin +% 0,05'inden diisiik

Dogrusallik

ilgili dlgtim araliginin +% 1'inden diisiik (uygulamaya 6zel)

Koruma tiirii

Malzeme

Tam optik parcalar en azindan IP65 koruma tirlne gore tasarlanmistir.

Paslanmaz celik 1.4435 (SS 316L), 1.4539, 1.4571 (SS 316Ti), 1.4462,
Titanyum 3.7035 (2. derece), Hastelloy 2.4602 (C22), Plastik TFM4215, PVC, diger malzemeler igin basvurunuz

Nominal mesafe

1/4 in¢ ila 6 in¢ (DN 6 ila DN 150), diger mesafeler icin basvurunuz

Proses baglantisi

Flans (ASME, DIN, JIS), kelepge (TC, ISO, DIN), disi baglanti (NPT, DIN),
sthhi baglanti (DIN 11851), boru uglari (DIN, ISO, OD), Varivent, diger baglantilar i¢cin basvurunuz

Proses basinci

10 mbar ila 100 bar (0,15 psi ila 1450 psi) - Talep Uzerine daha yuksek
Proses baglantisina, malzemelere ve tasarima baglidir

Pencere

2-Safir, 3-Safir Biotech (Pyrex® kullanmayin)

Pencere contalar

Proses sicakligi

Viton® (FDA), EPDM (FDA / USP Sinif VI), Kalrez® 4079, diger contalar icin basvurunuz (silikon kullanmayin)
Sicaklik tasarimi
Sureklisicaklik: 0 - 70 °C (32 - 158 °F) / Tepe 15 dakika/giin: 0 - 135 °C (32 - 275 °F

www.optek.com

Proses sicakligi YS SECENEGI
Proses sicakhigi EX SECENEGI
Proses sicakligi EX YS SECENEGI

Surekli sicaklik: -30 - 120 °C (-22 - 248 °F) / Tepe 15 dakika/gun: -30 - 150 °C (-22 - 302 °F
Surekli sicaklik: -30 - 70 °C (-22 - 158 °F) / Tepe 15 dakika/gun: -30 - 135 °C (-22 - 275 °F
Surekli sicaklik: -30 - 120 °C (-22 - 248 °F) / Tepe 15 dakika/gun: -30 - 150 °C (-22 - 302 °F
isletme: 0-40°C(32-104 °F)

Ortam sicakhgi isletme:  -30 - 40 °C (-22 - 104 °F) YS-/ EX- / EXYS secenegi ile

Tasima: 20-70°C( -4 - 158 °F)

Patlamaya karsi giivenli

)
)
)
)

Patlamaya karsi giivenli yok

Patlamaya karsi giivenli EX SECENEGI | Patlamaya karsi giivenli modelin sensor baglanti aksamlari ATEX 'e (EN-D) gére Gretilmistir - Onay:
(EN-D) DMT ATEX E 176

Patlamaya karsi giivenli EX SECENEGI | Patlamaya karsi giivenli modelin sensdr baglanti aksamlari FM'ye (FM-D) gére iiretilmistir - Onay:
(FM-D) FMG J. 1. 3013884

Kalibrasyon

Kalibrasyon adaptorii VB Sensor kontroliinde kullanilan kalibrasyon filtresi icin filtre adaptoéri FHO3 (detektor tarafi)

Belirtilen basing ve sicaklik verileri kisitiamalara tabi olabilir - bkz. Kullanma kilavuzu.
Ortama temas eden parcalar igin dogru malzemelerin segilmesi, kullanicinin sorumlulugundadir.
Degisiklik yapma hakki saklidir.
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1 OPL

AS16 ve AS56 modelleri, farkli sanayi
alanlarinda kullanilabilen yiksek has-
sasiyette bulaniklik (AS16-N ve AS56-N)
veya renk (AS16-F ve AS56-F) 6lciim sen-
sOrleridir. Sensorler, hat Ustu isletme igin
tasarlanmistir ve en ylksek tekrarlanabi-
lirlik, dogrusallik ve ¢ozinurlUkte dogru
konsantrasyon 6lciim degerleri verir.

AS16

AS16 serisinin her iki senso6rl de, st
performans segmentindeki optik prob
sensoOrlerdir. Opsiyonel kalibrasyon
filtreleri ve elektro polarize paslanmaz
celikle birlikte cok cesitli farkl optik yol
uzunluklari ve daldirma derinlikleri, biyo-
teknolojinin tum endustriyel gereksinim-
lerini karsilar.

AS56

Contasliz pencere konstriksiyonlu
tasarimi AS16'yl temel alan AS56,

genel olarak gida maddeleri ve icecek
uygulamalarinda kullanilir. Sensér, az
sayidaki sensor varyasyonu sayesinde,
uygun maliyetli bir 6lcime olanak saglar
(6rn. faz ayirma icin).

NIR Absorbsiyonu (bulanikhk)

VIS Absorbsiyonu (renk)

Ozel bir tungsten lambasi, proses
ortamindan gecen sabit bir Isik huzmesi
Uretir. CozunmUs veya ¢6zUnmemis
maddelerden kaynaklanan absorbsiyon
ve/veya kirllmanin neden oldugu 1sik
yogunlugundaki azalma, kapsulll bir
silisyum fotodiyot tarafindan belirlenir.
AS16-N ve AS56-N sensorleri, renkten

ve renk degisiminden bagimsiz olarak
kat madde konsantrasyonunu (6rn. tank
bosaltilirken biradaki maya konsantras-
yonu) élgcmek icin 730 ila 970 nm dalga
boyu arali§inda isik kullanir.

AS16-F ve AS56-F sensorleri, sivilardaki
rengi 6lcmek icin (6rn. faz degisimi
sirasinda sudaki bira) rengi dlcmek igin,
gorllebilen aralikta 6zel bir dalga boyu
kullanir.

OPL

Safirden Uretilen 6zel pencereler, tim
asindirici ve agresif ortamlara karsi

cok yiiksek bir direng 6zelligini garanti
eder. optek'teki gelismis Uretim teknikle-
ri sayesinde, tim kullanim émdirleri
boyunca bakim gerektirmeyecek sekilde
contasiz ve yapiskansiz pencereler mon-
te edilebilir. Dogru secilmis OPL (optik
yol uzunlugu = pencereler arasindaki
mesafe) ile tim 6lcim gereksinimleri
karsilanabilir. Bu sayede, en yuksek
¢OzUnUrlUkte kuculk ve buyik dlgtim
araliklari kapsanabilir.

optek AS16-VB-N

3 Lamba moddll
5 Detektdr modull

2) Model AS16 (AS56) Tek kanal absorpsiyon

2 Pencere
4 Optik modiil (filtre dahil)

Pencere contasi yoktur

NIST uyumlulugu

AS16 NIST-sensor, uyumlu sekilde
kalibrasyon filtreleriyle kontrol edilebilir.
(Aynintil bilgileri 27. sayfada
bulabilirsiniz.)

Tipik uygulamalar:

e Fermantasyonun hiicre yogunlugu
(AS16-N)

e Slt - su faz ayirma (AS56-N)

* [ceceklerin karistinimasi (AS16-F)

e Bira -su faz ayirma (AS56-F)

optek AS16-N Tek kanal absorpsiyon

Kalibrasyon secenegi ile birlikte tek kanal absorpsiyon probu
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Tek kanal 1sik absorbsiyonu

Detektor

1 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsull()

Olgiim dalga boyu

* AS16-N: 730 - 970 nm
* AS16-F: 430, 550 veya 620 nm

e AS56-N: 730 - 970 nm
e AS56-F: 430 nm

Olgiim arahg

AS16-N:

0-0,05 ila 6 CU arasinda serbestce segilebilir
AS16-F:

0-0,05 ila 2 CU arasinda serbestce segilebilir
(dalga boyuna baglidir)

AS56-N:

0-0,05 ila 4 CU arasinda serbestce segilebilir
AS56-F:

0-0,05ila 1,5 CU arasinda serbestce secilebilir

Optik yol uzunlugu

1, 5, 10, 20 veya 40 mm

5 veya 10 mm

CU (konsantrasyon birimleri)

Kalibrasyon Uygulamaya 6zel kalibrasyon

Isik kaynag Ozel parlak tungsten lambasi 5,0 V DC, 970 mA Ozel parlak tungsten lambasi 5,0 V DC, 450 mA

SiK Kay! Tipik kullanim émrii: 3 ila 5 yil (25.000 ila 40.000 saat) | Tipik kullanim émri: 3 ila 5 yil (25.000 ila 40.000 saat)
Coziiniirliik ilgili 6lciim araliginin +% 0,05'inden diisiik ilgili 6lciim araliginin +% 0,5'inden diisiik

Tekrarlanabilirlik

ilgili 8lctim araliginin +% 0,05'inden diisiik

ilgili 8ltim araliginin +% 1,0'indan disiik

Dogrusallik

ilgili 8lctim araliginin +% 1'inden diisiik
(uygulamaya 6zel)

ilgili lctim araliginin +% 2'sinden diisiik
(uygulamaya 06zel)

Koruma tiirii

Malzeme

Tlm optik parcalar en azindan IP65 koruma tirline gore tasarlanmistir.

Ortam ileten pargalar:

Paslanmaz gelik 1.4435 (SS 316 L) dF < % 1, BN2
Elektro polarize ylizey Ra < 0,4 ym

Muhafaza: Paslanmaz ¢elik 1.4571 (SS 316 Ti)

Proses adaptasyonu

Ortam ileten pargalar:

Paslanmaz ¢elik 1.4435 (SS 316 L)

Elektro polarize ylizey Ra < 0,8 um

Muhafaza: Paslanmaz ¢elik 1.4571 (SS 316 Ti)

Giris baglantisi

G1-1/4 in¢ dis, ISO 228/1

AS25 baglantisi icin (Ingold rakorlara benzer)

Cap: 25 mm (D = 25 H7)

30 mm ve 60 mm giris uzunluklari igin O-ring kanali

Giris yalitimi

0-ring 18,64 x 3,53 mm EPDM (FDA / USP Sinif VI)

Daldirma derinligi

35 mm (1,38 in¢) + OPL
60 mm (2,36 ing) giris uzunlugunda

35 mm (1,38 ing) + OPL
60 mm (2,36 ing) giris uzunlugunda

135 mm (5,31 ing) + OPL
60 mm (2,36 ing) giris uzunlugunda

Uygulanamaz

Proses basinci

10 mbar ila 20 bar (0,15 psi ila 290 psi)

10 mbar ila 10 bar (0,15 psi ila 145 psi)

Pencere

Safir (contasiz)

Pencere contalan

Uygulanamaz

Montaj aksesuari

Proses sicakhigi

Kaynakl giris, Varivent adaptori (50.00), kelepce adaptéri 38,1 ve 50,8 mm (1,5 ve 2,0 ing)
optek T parcalari DIN 11850 (DN50-DN100), optek T parcalari OD (BS4821-1) 50,8 - 101,6 mm (2,0-4,0 in¢)

Sicaklik tasarimi

Surekli sicaklik: 0-100 °C(32 - 212 °F)

Srekli sicaklik: 0- 90°C(32-194 °F)

Kalibrasyon adaptorii

yok

Tepe 60 dakika/giin: 0 - 150 °C (32 - 302 °F) Tepe 60 dakika/giin: 0 - 100 °C (32 - 212 °F)
. isletme: 0 -40 °C (32 - 104 °F)
Ortam sicakhig: Tasima: 20 - 70 °C (-4 - 158 °F)

Kalibrasyon

Uygulanamaz

Kalibrasyon adaptorii VB SECENEGI

Sensoér kontrollinde kullanilan
kalibrasyon filtresi icin filtre adapt6éri FHO3

Uygulanamaz

Belirtilen basing ve sicaklik verileri kisitlamalara tabi olabilir - bkz. Kullanma kilavuzu.
Ortama temas eden parcalar i¢in dogru malzemelerin secilmesi, kullanicinin sorumlulugundadir.

Degisiklik yapma hakki saklidir.

m s

Montaj aksesuarlar: Tri kelepce Varivent

T
; 5
i |
1 1 | :
;_ -
Kaynakl giris 15° Kaynakh giris 0° T parcasi

www.optek.com
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20 [ Prob sensorler ASD12-N/ASD19-N/ASD25-N

1) Model ASD
1 OPL 2 Safir pencere
3 Detektor 4 Gin 1s18) filtresi

5 LED isik kaynagl

ASD12-N, ASD19-N ve ASD25-N
absorpsiyon sensorleri, pilot ve Uretim
olcegindeki fermenterlerde veya biyore-
aktorlerde kullanim icin tasarlanmistir.
NIR absorpsiyonunun fonksiyonu olarak
mikrobiyal kulturler veya hucre kultirleri-
nin cogalmasinin tam olarak 6lciimesi-
ne olanak saglarlar.

NIR absorpsiyonu

Dogru sekilde odaklanmis, sabit bir LED
ISlk huzmesi proses ortamindan gecer.
ASD12-N, ASD19-N ve ASD25-N sen-
sorleri, 1181 840 nmila 910 nm (NIR)
araliginda kullanir. C6zinmis veya
¢6zinmemis maddelerden kaynak-
lanan absorbsiyonun neden oldugu
Isik yogunlugundaki azalma, hermetik
olarak kapslulll bir fotodiyot tarafindan
belirlenir.

ASD12-N

ASD12-N, dzel olarak laboratuar fermen-
terlerinde kullanim igin gelistirilmistir.
Safir pencerenin contasiz konstriiksi-
yonu sayesinde bosluklar ve derzler
Onlenmistir. Bu sayede en yuksek duzey-
de sterilite garanti edilir.

Ortama temas eden tim parcalar
elektro polarize paslanmaz celikten
olusur. ASD12 B sensor otoklavlanabilir
ve PG13,5 giris baglanti disine sahip her
kafa plakasi ile monte edilebilir.
ASD12-N, 5 veya 10 mm'lik bir OPL'ye
sahip (¢ daldirma derinliginde kullanima
sunulmustur (optik yol uzunlugu OPL =
pencereler arasindaki mesafe).

Daha kisa optik yol uzunluklari, agirlikli
olarak bakteriler ve maya kiilttrleri gibi
yogun hicre kiltlrleri icin kullanilir.

Pencere contasi yoktur

Daha uzun OPL'ler, 6rn. memeli
kUltarleri gibi daha dusuk hucre
yogunluguna sahip kultirler ve
¢Ozlinme, ¢Oktlrme veya kristalizasyon
prosesleri icin kullanilir.

ASD19-N

Contasiz pencere konstruksiyonlu
tasarimi ASD12'yi temel alan ASD19-N,
genel olarak daha buyUk fermenterlerde
veya biyoreaktorlerde kullanilir.

Montaj, fermenterin veya biyoreaktorin
kafa plakasinda bir 19 mm standart
girisle (M26 x 1) gerceklesir.

ASD19-N; 1 mm, 5 mm, 10 mm veya
20 mm 'lik OPL'ye sahip ug farkli
daldirma derinliginde temin edilebilir.

ASD25-N / ASD25-BT-N
ASD25-ve ASD25-BT-N modelleri,

pilot veya Uretim olgegindeki fermenter-
ler veya biyoreaktorlerde kullanim icin

gelistirilmistir. Bu cok dayanikli sensorler,

hijyenik biyolojik proses ortamlari igin
tasarlanmistir ve CIP/SIP proseslerinde
kullanilabilir.

ASD25-N, 25 mm'lik bir standart
girisle monte edilir (Ingold girise
benzer). ASD25-BT-N, Safety giris tipin-
deki bir 25 mm standart girisle takilir.

optek ASD12-N
Tek kanal absorpsiyon problari

Tipik uygulamalar:

e Memeli hiicre kultdrleri ve bakteriyel
fermantasyonda hticre cogalmasi

* Alg konsantrasyonunun kontrolt

e Biyokdtle belirlemesi

* Kristalizasyon proseslerinin
kontrolu

Safir pencere (contasiz)



Olgiim prensibi

Tek kanal 1sik absorbsiyonu

ASD19-N
Olgiim
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ASD25-N

ASD25-BT-N

Detektor

1 silisyum fotodiyot (hermetik olarak kapsull()

Olgiim dalga boyu

840 nm - 910 nm

Olgiim arahg

Serbest se¢im aralig: 0 - 0,05ila 4 CU

Optik yol uzunlugu

5 veya 10 mm, diger uzun-

luklar icin basvurunuz

1,5, 10 veya 20 mm

Kalibrasyon

CU (konsantrasyon birimleri) uygulamaya 6zel kalibrasyon

Isik kaynagi

Hibrid LED (hermetik olarak kapsulli), 5,4 V DC, 100 mA, tipik kullanim émrU: yaklagik 10 yil

www.optek.com

Koruma tiirii

Malzeme

Ortam ileten parcalar:

Paslanmaz ¢elik 1.4435 (SS 316L) dF < % 1, BN2
Elektro polarize ylzey Ra < 0,4 ym
Muhafaza: Paslanmaz celik 1.4571 (SS 316 Ti)

Proses adaptasyonu

Giris baglantisi

Pencere kafa plakalari
Cap: 12 mm
Dis: PG 13,5

Pencere kafa plakalari
Cap: 19 mm
Dis: M26 x 1

0SP25-GS60 (Ingold girise benzer)

Nominal uzunluk: 60 ve 30 mm
Cap: 25 mm
Dis: G1-1/4in. 1SO 228/1

0OSP25-GS52 (Safety girise benzer)
Nominal uzunluk: 52 ve 30 mm
Cap: 25 mm

Dis: G1-1/4 in. ISO 228/1

O-ring 11,00 x 3,00 mm

O-ring 15,60 x 1,78 mm

0-ring 18,64 x 3,53 mm EPDM (FDA / USP Sinif V1),

Girig yalitimi EPDM (FDA / USP Sinif VI) | EPDM (FDA / USP Sinif V) | ...diger malzemeler icin basvurunuz
110 mm + OPL 140 mm + OPL 35 mm + OPL 35 mm + OPL
215 mm + OPL 210 mm + OPL 60 mm giris uzunlugunda 52 mm giris uzunlugunda
Daldirma derinligi 315 mm + OPL 310 mm + OPL
...diger malzemeler icin ...diger malzemeler icin
basvurunuz basvurunuz
P b basingsiz 10 mbar ila 10 bar (0,15 psi ila 145 psi)
roses basinci (+/- 0.5 bar) (+/- 7,25 psi)
Pencere Safir (contasiz)

Montaj aksesuari

Proses sicaklig

Adaptor PG 13,5 degisken
derinlik
Adaptér M 26 x 1 - PG 13,5

Surekli sicaklik:
5-50°C (41 - 122 °F)

Ozel adaptorler igin bas-
vurunuz

Kaynakh giris,

Varivent adaptér (50.00),
Kelepce adaptori

optek T parcalari DIN 11850,

optek T parcalari OD (BS4821-1)

Sicaklik tasarimi

Sirekli sicaklik:
5-65 °C (41 - 149 °F)

Tepe (60 dakika/giin): 5 - 135 °C (41 - 275 °F)
yaklasik 75 °C'de(167 °F) termik kapatma

Kaynakli giris

Ortam sicakhigi

isletme:
Tasima:

0-40°C(32-
20-70°C(-4-

104 °F)
158 °F)

Sterilizasyon kosullan

Sterilizasyon islemi prosesin disinda gerceklesmeli ve
ASD sensorii akim kaynagindan ayriimalidir.
(Kablosuz otoklavlama mimkindr)

maks. basing: 4 bar (58 psi)

maks. sicaklik: 135 °C (275 °F)

(maks. 60 dakika/gun)

Otoklavlama mimkiin degildir

Belirtilen basing ve sicaklik verileri kisitlamalara tabi olabilir - bkz. Kullanma kilavuzu.

Ortama temas eden parcalar icin dogru malzemelerin segilmesi, kullanicinin sorumlulugundadir.
Degisiklik yapma hakki saklidir.

optek ASD25-N

Tek kanal absorpsiyon probu

optek ASD12-N

Tek kanal absorpsiyon probu



22 | iletkenlik sensorii ACF60

Patenti alinmis alti elektrotlu tasarim, kirlenme ve
polarizasyona karsi hassasiyeti azaltir

Bilyiik olciim araligi: 0 - 10 uS/cm ila 0 - 850 mS/cm
Entegre sicaklik sensérii Pt1000

O ring veya epoksi kullanilmaz - CIP/SIP temizligi icin
uygundur
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Alt1 elektrotlu tasarimi

ACF60 iletkenlik sensor; en ince Tipik uygulamalar: .
ayrintisina kadar diistiniimis, dort ° L(r o;na;tf)gr afi proseslerinin
ontroli

kutuplu bir alti elektrotlu tasarimdir. . .
Dért akim elektrotunun her iki potansiyel ~ * CIP proseslerinin kontrold
elektrotunun cevresine yerlestirilimis * Saf su oleumi

olan patenti alinmis duizeni, glvenilir ve

" AcFe0

hassas 6lglimlere olanak saglar. Bu ben- e

zersiz model, sensor ug kirlenmesi ve iletkenlik sensori
polarizasyona karsl hassasiyeti de azaltir.

C8000 ve ACF60 iletkenlik sensorlerinin Teknik ACF60

birlestiriimesi ile tek bir sensorle 0-10 bilgiler

pS/cm ila 0-850 mS/cm arasinda

dinamik bir aralik kapsanabilir. Malzeme Prob muhafazasi: PEEK (FDA, USP Sinif VI)
Elektrotlar Paslanmaz celik 1.4435 (SS 316L), dF < % 1, BN2

Sicaklik olcimu Giris contalan | O-ring: EPDM (FDA / USP Sinif V), diger contalar igin basvurunuz

ACF60 sensorin ucuna entegre edilen Nominal 1/4 ing ila 6 ing (DN 6 ila DN 150), diger mesafeler igin bagvurunuz

Pt1000 platini RTD, dengeleme icin mesafe

hizli tepki veren bir sicaklik 6lcimdna Proses basinci | 20 bar (290 psi) - 50 °C (122 °F)

10 bar (145 psi) — 100 °C (212 °F)
4 bar (58 psi) - 135 °C (275 °F)
Proses sicakligi | Strekli sicaklik: -10- 90°C (14 - 194 °F)

garanti eder. Degerler, C8000 analizore
aktarilabilir ve analizdrde gorintulene-

oilir Tepe 30 dakika/giin: 10 — 135 °C (14 — 275 °F)
. R Ortam sicakhigi igletme: -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F)

Hijyenik tasarim Tagma:  -20 °C— 70 °C (-4 °F — 158 °F)

En yuksek sterilite icin tasarlanan bu alti - rg e Entegre Pt1000 RTD (IEC Sinif A)

elektrot, FDA uyumlu bir PEEK 6lcim u¢ | gensprii Hassasiyet 25 “Cde (77 °F) + 0,25 °C

degerinde (USP Sinifi VI), O-ringler veya

epoksi kullaniimadan izole edilmistir. Bir
optek hat Uizeri 6lctim hiicresine montaj
sayesinde, bu tasarim, asgari artik hacim Hassasiyet Tekrarla-
ve minimum hidrostatik kesilme ile tim nabilirlik

Koruma tiirii Tum parcalar en azindan IP65 koruma turtine gore tasarlanmistir.

Olciim arahg 0 - 10 uS/cm ila O — 850 mS/cm arasinda serbestce segilebilir

proses sn{llarln.ln.derlgeli ve engellenrlne— 0-10 uS/om Kalibre edilmig durum: . c:)lggm degerinin + % 1|_'_i +0,2u8/em |, o 05

den akabilmesini saglar. ACF60 sensor, Kalibre edilmemis durum: Olglim degerinin = % 3'U = 0,2 uS/cm

O vo S wgulamalon i WBUNALT | 0,550 s [1tre st s Ot e+ < Bk | %o
250.500 mfem |0 e s s O deponin = % o = 0.2 o | = * 1
500850 mfem | o e aura: O depornin = % 129 + 013 g | = 3

Belirtilen basing ve sicaklik verileri kisitlamalara tabi olabilir - bkz.
Kullanma kilavuzu. Ortama temas eden parcalar igin dogru malzemelerin secilmesi,
kullanicinin sorumlulugundadir. Degisiklik yapma hakki saklidir.



12 derece

optek PF12 pH elektrot adaptoérd, 12
derecelik optimum bir a¢ida pH
elektrotlarinin montaji icin tasarlanmigtir.
Bu sayede, elektrolit doldurulmus cam
elektrotlar kullanilabilir ve pH
elektrotlarinin islevselligi ve kullanim
Omra arttirlabilir. PF12 elektrot adap-
torU, cok sayida pH elektrotuyla uyum-
ludur.

Topraklama girisi

PF12, 6lcim hiicresine sabitlenen

bir topraklama girisi ile donatilmistir.
Bu 6zellik, diferansiyel girisli pH
elektrotlarinin kullanilmasina olanak
saglar. Ek olarak, topraklama girisi gok
dengeli bir 6lcimU garanti eder ve dusuk
cam empedansi, bos boru hatti ve elek-
trot ya da kablo kirilmasi durumundaki
uyarilar dahil bir sensér diyagnozuna
olanak saglar.

pH elektrot adaptori PF12 | 23

® Daha iyi performans icin 12 derece elektrot yonii
® Hat uzeri anza teshisi icin pH topraklama girisi

® Debi artisi ve artik hacmin asgariye indirilmesini
saglayan tasarim

© @12 x 120 mm ile bircok pH elektrotu icin uygundur

Hijyenik tasarim

Bir optek hat Uzeri élgciim hilicresine
takilmis olan PF12, proses sivilarinin
dengeli ve engellenmeden akmasini
garanti eder. PF12, sterilite istemlerini
karsilar ve CIP ve SIP uygulamalari icin
uygundur.

Ayni anda, artik hacim ve hidrostatik
kesilmeyi asgariye indirir.

PF12
pH elektrot tutucusu

4 \
Diisiik artik hacim icin birlesik pH ve iletkenlik
Malzeme Paslanmaz celik 1.4435 (SS 316L), dF < % 1, BN2 olgumii
Yiizey Elektro polarize (Ra < 0,4 um) Nominal mesafe | Hacim ‘ Hacim
Topraklama girisi Topraklama girisi icin SA483 kovan sadece iletkenlik | pH iletkenligi
Nominal mesafe | 1/4 ing ila 6 inc (DN 6 ila DN 150), diger mesafeler igin 0,25 in¢ <22ml <41 ml
bagvurunuz 0,50 in¢ <26 ml <44 ml
Elektrot tipleri @ 12 x 120 mm boyutlardaki ve PG 13.5 digli 0,75 in¢ <34 ml <52ml
birgok elektrot icin uygundur 1,00 ing <48 ml <65 ml
Proses sicaklig -10°C — 135 °C (14 °F - 275 °F) \ ~
Proses basinci 6 bar (87 psi)

S
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Belirtilen basing ve sicaklik verileri kisitlamalara tabi olabilir - bkz. Kullanma kilavuzu.
Ortama temas eden parcalar i¢cin dogru malzemelerin secilmesi, kullanicinin sorumlulu-
gundadir. Degisiklik yapma hakki saklidir.



€
]
o
x
)
5
S
S
S
S

24 | Tek kullanimhk olcum hiicresi (S.U.C.)

Tek kullanimlik 6lgiim hucresi (S.U.C.),
kromatografi ve ultra filtrasyon sistem-
lerindeki ayirma, temizleme, konsan-
trasyon ve formulasyon prosesleri icin
gelistirilmistir.

Gamma isini verilen tek kullanimlik
6lcuim hucreleri kontaminasyon riskini
pratikte sifira indirdikleri icin, Grlnler ve
gruplar arasinda bir capraz kontaminas-
yon olusmasi 6nlenir.

S.U.C. tasarimi
S.U.C. dort farkl modelde temin edilebi-
lir. iki model, esas olarak kromatografi
sttunundan (Pre-Column) 6nceki 6lgim-
ler icin kullanilir (SUC 01/03) Sttundan
sonraki (Post-Column) olcumler icin
kullanilan iki model (SUC 05/07), optek
sensoOrleri icin optik pencerelere sahiptir.
Her S.U.C., kendine ait spesifik bilgi-
lerle acikca isaretlenmistir. Bu bilgiler
arasinda, iletkenlik sensoriinin sen-

sOr sabiti ve SUC 05/07 icin UV-OPL
adaptasyonu bulunur (OPL = optik yol
uzunlugu).

Klasik sistemlerle ayni performans

S.U.C. tutucusu

S.U.C. sisteminin énemli parcalari, dogru
bir montaji garanti eden tutucu ve sabit-
leme mekanizmasidir. Proses sistemine

hizli ve kolay bir montaj icin, S.U.C. tutu-
cusuna ACF60-SU-35 iletkenlik sensora

monte edilmistir.

S.U.C. pH adaptori

SUC 03 ve SUC 07, bir pH adaptorayle
donatiimistir. Bu adaptor, cok sayida
farkl pH elektrotuyla uyumludur

(@ 12 mm x 120 mm).

Bir pH adapto6ri gerekli degilse (SUC 01
ve SUC 05'de), pH girisi bir kapakla
kapatilir. Bu pH kapagy, artik hacim
mUmkdin oldugunca distk tutulacak
sekilde pH elektrotu ile ayni dlcllere
sahiptir.

Cesitli optek sensorleriyle uyumludur

Diisiik kontaminasyon riski

Bir tek kullanimlik 6l¢iim hiicresinde dort dlciim
Minimum artik hacim

USP Sinif VI ve FDA onayi

S.U.C.

(Tek kullanimlik dl¢iim hiicresi)
optek S.U.C.'nin ¢ok yonlu kullanilabilen
tasarimi, biyoeczacilik Uretiminin 6zel
gereksinimleri icin gelistirilmistir (diger
bilgileri, 25. sayfadaki tablolarda bulabi-
lirsiniz).

Olclim hiicreleri, diisiik artik hacimleri
ve kolay montaj 6zellikleri sayesinde
optek UV, NIR ve renk sensorleri ile tam
uyumludur.

* Tek kullanimlik 6lctim hucreleri, bir
steril oda ortaminda Uretilir ve Gamma
ISImasl igin uygundur.

*S.U.C. kolay ve hizl sekilde
degistirilebilir, sistemin temizlenmesi
ve dogrulanmasi gerekmez.

* Basit degistirme islemleri ve farkli
Urlnler veya gruplar arasindaki kisa
devre disi kalma sureleri sayesinde
daha yuksek verimlilik.

Olciim degerleri
Sensorler

Tek kullanimhik
hiicreler
Analizorler



Teknik bilgiler

Malzeme (diyaframa temas etmeyen)

{ Tek kullanimhik olcum hicresi S.U.C.)
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\ S.U.C. ACF60-SU-35 dahil tutucu

SS316 L

Olgiim arahg

0 uS/cm iIa"150 mS/cm
Hassasiyet Olglim degerinin + % 2'si + 0,4 uS/cm (ortam ve proses sicakliginin ayni olmasi gerekir)

iletkenlik sensoriiniin sicaklik den-
gelemesi

(T ortam - T proses) < + 20 °C (+ 68 °F) kosuluyla dlcim degerinin <% 0,8'i hassasiyet

Koruma tiirii

IPG5

Temizleme olanagi

Teknik bilgiler

Malzeme (diyaframa temas eden)

Temizlik igin piyasada bulunan temizlik maddeleri kullanilabilir (alkol igeren ylizey dezenfeksiyon maddeleri,
kuaterner amonyum bilesikleri)

Dikkat! Bir 6lgiime baslamadan dnce, pencerelerin temiz ve kuru olmasina ve elektrotlarin kontak Unitesinin kuru
olmasina dikkat edin.

Single Use Cell (S.U.C.)

Pencere (SUC 05, SUC 07): Kuvars, UV 1sigini gegirir

Conta: EPDM (FDA, USP Sinif VI)

iletkenlik elektrotu pimleri: Paslanmaz gelik 1.4435 (SS 316L), dF < % 1, BN2
Olgim hiicresi: Polifenilsulfon (PPSU)

Sensoriin ortama temas eden plastik ve elastomer parcalari, USP <87> ve <88> Sinif VI 'ya gore biyoreaktivite
testlerinden ge¢mistir ve 21 CFR 177.2600 sayili FDA yonetmeligini karsilar. Ortama temas eden hicbir parca hayvan
kokenli degildir ve Uretim sirasinda hayvansal Urlinler kullaniimaz. Ortama temas eden tiim parcalar blylkbas hayvan
icermeyen kokenlidir ve Uretim sirasinda BSE iceren maddeler kullaniimamistir.

Malzeme (diyaframa temas etmeyen)

Yapistirici: Epoksid LOCTITE M-31CL

Yiizey (ortama temas eden parcalar)

Ra < 0,8 um

Proses baglantisi

Hortum rondelasi

Nominal mesafe

1/4 ing, 3/8in¢, 1/2 in¢, 5/8 ing, diger mesafeler igin basvurunuz

OPL (SUC 05, SUC 07)

1 mm, 2,5 mm, 10 mm, diger mesafeler i¢in basvurunuz

Depolama ozelligi

Uygun iklim kosullarinda, Uretim tarihinden itibaren 36 ay

izin verilen Gamma 1gimasi

Proses basinci

Tipik olarak 25 - 40 kGy (50 kGy'ye kadar test edilmistir)

Sicaklik ve basing verileri

0 - 6 bar (0 - 87 psi) pH probuyla birlikte degerler daha disUk olabilir. pH probunun teknik 6zelliklerini ilgili kullanma
kilavuzunda bulabilirsiniz.

Proses sicaklig

2 -50 °C (35,6 - 122 °F) pH probuyla birlikte degerler daha dusiik olabilir. pH probunun teknik ézelliklerini ilgili
kullanma kilavuzunda bulabilirsiniz.

Ortam kosullarn

Calisma sicakhig: 2 - 30 °C (35,6 - 86 °F)
31 °C'ye (87 °F) kadar sicakliklar i¢in % 80 bagil nem

Degisiklik yapma hakki saklidir.

Mevcut modeller

S.U.C. tipleri | iletkenlik ‘pH|UV| Artik hacim

Suc 01 4 -] - 20 ml
SUC 03 e V| - 20 ml
(OPL1 mm): 22ml
SUC 05 Ve - |~/ | (OPL 2,5 mm): 23 ml
(OPL 10 mm): 25 ml
(OPL 1 mm): 22 ml
SucC 07 e ~/ | ~/ | (OPL 2,5 mm): 23 ml )
(OPL 10 mm): 25 ml lletkenlik, pH, UV ve
sicaklik 6lcimi icin komple monte edilmis SUC 07

www.optek.com
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Ornek: Parca semasi - Model AF26
1/4 ing ila 6 in¢ 6lcum hucresi (DN 6 ila DN 150) /A :

O-ringler (EPDM, Viton®, Kalrez®, vb.)

Pencere (Saphir, Pyrex®)

Pencere halkasi M24 (1.4571 / 316 Ti)

Yay yUuksuklu 8 civata (M5 x 12)

—
-' -\.. =

O-ring (Viton®) I;M Al]l]fl]ﬂﬂlS' \ —

Detektdor moduli AF26

0-ring (EPDM, Viton®, Kalrez® vb.)

Paslanmaz celik soket korumasi (1.4571 / 316 Ti)

4 civata (M3 x 6)

Optik modul AF26

O-ring 31,47 x 1,78 mm

Optik muhafaza OP06 (1.4571 / 316 Ti)

Lamba modiilii AF26 EDA

4 civata (M3 x 6)
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Olciim hiicresi

Modelleri ve ayrintili bilgileri, l¢tim hlcresinin ayri
bilgi formunda bulabilirsiniz.
Paslanmaz celik 1.4435 (SS 316L), 1.4539, 1.4571 (SS 316Ti), 1.4462,

Malzeme titanyum 3.7035 (2. derece), Hastelloy 2.4602 (C22), Plastik TFM4215,
PVC, ... diger malzemeler igin basvurunuz
Nominal mesafe 1/4 ing ila 6 in¢ (DN 6 ila DN 150), diger mesafeler icin basvurunuz

Flanslar (ASME, DIN, JIS), kelepgeler (TC, ISO, DIN), disi baglanti (NPT,
Proses baglantisi DIN), sthhi baglanti (DIN 11851), boru uglari (DIN, I1SO, OD), Varivent,
...diger malzemeler icin basvurunuz

10 mbar ila 100 bar (0,15 psi ila 1450 psi) - Talep Uzerine daha yuksek
Proses baglantisina, malzemelere ve tasarima baglidir

Pencere 1-Pyrex®, 2-Safir , 3-Safir Biotech

Silikon (FDA), Viton® (FDA), EPDM (FDA / USP Sinif VI), Kalrez® 4079,
...diger malzemeler icin basvurunuz

Proses basinci

Pencereler, OPL'nin (optik yol uzunlugu) adaptas-
yonu icin farkli uzunluklarda temin edilebilir.

Pencere contalan




Sistem kalibrasyonu
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optek kalibrasyon aksesuarlari, proses
kontaminasyonu onlenecek sekilde
0zel olarak optek sistemlerinin
kalibrasyonu ve kontrol icin
gelistirilmistir.

UV sensorleri

Guvenilir 6lciimler saglamak icin (¢
seride kalibrasyon filtreleri temin edile-
bilir. UV-L serisinin filtreleri, fotometrik
hassasiyeti ve dogrusallig kalibre etmek
icin kullanilir. UV-B serisinin filtreleri,
entegral bloklamanin kontroll ve UV-S
serisinin filtreleri de sensoérin uzun vade-
li performansinin kontrolU igin kullanilir.

VIS-/NIR sensorler

Her dalga boyu (6lcim aralig)) igin

0zel bir kalibrasyon filtresi serisi temin
edilebilir; boylelikle optimum bir 6lcim
performansina ulasilabilir. Kalibrasyon
filtreleri (VIS-L, NIR-L), fotometrik hassa-
siyeti ve dogrusalligl kontrol etmek icin
kullanilir.

NIST uyumlulugu

Tdm UV/VIS optek filtreleri, bir NIST
uyumlulugu sertifikasi ile teslim edi-

lir (National Institute of Standards

and Technology). optek laboratuari,
kalite glivenligi ve filtrelerin yeniden
sertifikalandiriimasi amaciyla kisa bir
toplam uygulama sUresini garanti etmek
icin NIST uyumlu ve yUksek kaliteli bir
spektrometreyle donatiimistir.

o B s

CERTIFICATE

Konsept

optek kalibrasyonu éncelikle

su avantajlari saglar:

- Birden ¢ok sensor icin tek bir filtre
(seti), sabit bir kalibrasyonu garanti
eder.

- Yeniden sertifikalandirma icin sadece

filtrelerin geri gonderilmesi gerekir, bu

sayede sensor devrede kalabilir ve
kullaniimaya devam edilebilir.

Kalibrasyon filtresi UV-L

Nominal absorpsiyon:

0,45,0,9,1,8ve 2,4 CU

Kalibrasyon filtresi UV-B

Nominal absorpsiyon:

>3CU

Kalibrasyon filtresi UV-S

Nominal absorpsiyon:

uygulamaya 6zel

Kalibrasyon filtresi VIS-L

Nominal absorpsiyon:

0,45,0,9 ve 1,8 CU

Kalibrasyon filtresi NIR-L

Nominal absorpsiyon:

0,45,0,9 ve 1,8 CU

 Kalibrasyon cantasi
Yedi adede kadar kalibrasyon filtresi
icerir.

 Kalibrasyon kiiveti
Benzersiz FHO3 kalibrasyon kiveti
sayesinde, boru hattina midaha-
le olmaksizin Grin kalibrasyonu
gerceklesebilir.
Kullanici, Grin konsantrasyonunun
veya bir referans standardinin
absorbsiyon sinyallerini, 6lcim
degerleri laboratuar ortaminda
ve proses icinde kolayca
karsilastirlabilecek sekilde
dlzenleyebilir.

Kalibrasyon kuveti FHO3




Inline control

- Germany

optek-Danulat GmbH
Emscherbruchallee 2
45356 Essen / Germany
Phone: +49 201 63409 0
E-Mail: info@optek.de

Z USA

optek-Danulat Inc.

N118 W18748 Bunsen Drive
Germantown WI 53022 / USA
Phone: +1 262 437 3600

Toll free call: +1 800 371 4288
Fax: +1 262 437 3699

E-Mail: info@optek.com

E Singapore
optek-Danulat Pte. Ltd.

25 Int’l Business Park
#02-09 German Centre
Singapore 609916

Phone: +65 6562 8292
Fax: +65 6562 8293
E-Mail: info@optek.com.sg

Diger iilkelerdeki distriblitdrlerimizin iletisim bilgilerini internet sitemizde bulabilirsiniz.

www.optek.com

China

optek-Danulat Shanghai Co., Ltd.
Room 718 Building 1

No.88 Keyuan Road

Pudong Zhangjiang

Shanghai, China 201203

Phone: +86 21 2898 6326

Fax: +86 21 2898 6325

E-Mail: info@optek-danulat.com.cn
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